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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 

 

 本論文は、協同的トムソン散乱法を用いた EUV光源用プラズマの診断システムの

開発と、実際の EUV 光源用プラズマの計測により、EUV 光源の実用化に向けた多

くの知見を得ている。これらの成果は、プラズマ工学および半導体工学に寄与する

ところが大きい。よって、本論文は博士（工学）の学位に値すると認める。  

 

 

 

 


